
 

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会 

第１１回意匠審査基準ワーキンググループ 

議事次第・配布資料一覧 

 

日 時：平成３０年２月２８日（水）１０時００分開会 

    会 場：特許庁庁舎７階 庁議室 
 
 

（議事次第） 

１． 開会 

２． 会議の公開について 

３．意匠審査基準の改訂（平成２９年３月３１日公表）後の状況について 

４．願書及び図面の記載要件の取扱いに係る運用の見直し 

５．今後の予定 

６．閉会 
 

（配布資料） 

 議事次第・配布資料一覧 

 委員名簿 

 資料 １   会議の公開について（案） 

資料  ２    意匠審査基準の改訂（平成２９年３月３１日公表）後の

状況について 

資料  ３    願書及び図面の記載要件の取扱いに係る問題の所在と

対応の方向性（案） 

資料４－１  改訂意匠審査基準（第２部 意匠登録の要件）（案） 

資料４－２  改訂意匠審査基準（第７部 個別の意匠登録出願、  

第１１部 国際意匠登録出願）（案） 

参考資料１  平成２８年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究 

意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する

調査研究報告書（抜粋） 

参考資料２  現行意匠審査基準、施行規則等（抜粋） 


